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 薄膜共振子による高感度センサ 
 

  
 MRFM (Magnetic Resonance Force Microscope)による ESR (Electron Spin Resonance)イメージング (日本電子 – 東北大) 
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    容量:検出による共振薄膜質量センサ 
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  パラメトリックノイズスクイージングによる共振周波数の熱ゆらぎ低減 
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